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Ausgestattet mit neuen Optiken, 
leitet das ECLIPSE eine neue 
Ära der Mikroskopie ein.





(*Spezielle Modellvariante mit LED-Beleuchtung)

*Verwenden Sie die für dieses Beobachtungsverfahren geeignete Objektive.



* Verwenden Sie die für dieses Beobachtungsverfahren geeigneten Objektive.



TU Plan Apo Serie
Apochromatische Objektive

TU Plan Fluor Serie
Standard-Objektive

T Plan EPI
Objektive für niedrige Vergrößerungsbereiche

T Plan & TU Plan Fluor & TU Plan Apo Objektive

Langer 
WD

* Die Abbildung zeigt Objektive für die Hellfeldmikroskopie (EPI)

EPI 1x/2.5xEPI/BD 5x/10x/20x/50x/100x

EPI/BD 50x/100x/150x

Fly-Eye Linsen Ringlinsen/
Ringprismen

* Die Abbildung zeigt
Objektive für die 

Hellfeldmikroskopie 
(Auflicht).

Halb-
apo

Licht
Masse

Fly's 
eye 
lens

Halb-
apo

Weites
Sicht-
feld

Apo Licht
Masse

Langer 
WD

Dunkelfeld-Beleuchtung



TU Plan ELWD Serie
Objektive mit langen Arbeitsabständen (WD)

T Plan EPI SLWD
Objektive mit extralangen Arbeitsabständen (WD)

CFI L Plan EPI CR 
20x/50x/100x

Objektive mit Glasstärkenkorrektur

CF IC EPI Plan TI/DI
Objektive für die Interferometrie/Objektive für die Zweistrahl-Interferometrie

2.5x/5xDI TI

EPI 10x/20x/50x/100xEPI/BD 20x/50x/100x

Korrektur von Farbaberrationen und längerer Arbeitsabstand
                            dank Phasen-Fresnel-Linsen

Stufenlose
Fresnel-Linsen

Phasen- 
Fresnel-Linsen

10x/20x/50x/100x

* Die Abbildung zeigt 
Objektive für die 

    Hellfeldmikroskopie (EPI).

TU Plan ELWD & T Plan SLWD Objektive

Weitere Objektive

Licht
Masse

Halb-
apo

Langer 
WD

Licht
Masse

Halb-
apo

Langer 
WD

Weißes Licht

Konvexlinsen

Phasen-Fresnel-Linsen

Weißes Licht

Phase Fresnel



LV150N / LV100ND / LV150NA

*1

DS-Kameraköpfe

*2

LV-INAD Adapter für 
Objektivrevolver

LV100DA-U

LV150N/LV100ND LV150NA LV100DA-U

LV-NU5I Intelligenter 
Objektivrevolver

DS-Kameraköpfe

(Bei Verwendung des LV-INAD 
zusammen mit dem LV150N)

(Bei Verwendung des LV-INAD 
zusammen mit dem LV150N)

Stand-Alone DS-L3 Steuerung

PC-basierte Steuerung
DS-U3 (+NIS-Elements)

Stand-Alone DS-L3 Steuerung

PC-basierte Steuerung
DS-U3 (+NIS-Elements)



NIS-Elements Umfassende Software für die BildverarbeitungNIS-Elements

Point to line 
distance

Point to line 
distance

Circle 
distance Angle Area Pitch distance

Scale 
indication Cross-hairs Grid XY scale XY 

measurement
Count 

marking Text input
Pen drawing
(Straight/Curved)

PC-basierte SteuerungStand-Alone Steuerung

Wafer/IC

Metall, Keramik/Kunststoff

Leiterplatte

Flachbildschirm-Anzeige

Messung (2-Punktabstand)

Circle
(Diameter, Radius)

Umfassende Software für die Bildverarbeitung



LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA

LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA

LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA

LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA LV150N LV100ND

LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA LV150N LV100ND LV100DA-ULV150NA

(Hellfeld)

(Hellfeld)(Hellfeld) (Polarisation)(Auflicht-Fluoreszenz)

(Episkopische DIC)

(Hellfeld) (Phasenkontrast)



LV-UEPI-N

LV-UEPI2

 

LV-UEPI-N

LV-UEPI2

Technische Daten

LV-UEPI2A



Objektive

Modell Arbeitsabstand  (mm)NAArtikelnrVergrößerung Type

Modell Arbeitsabstand (mm)NAArtikelnrVergrößerung Type



Abmessungen
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C-Mount 
Adapter
0.55x

LV-TV 
TV Adapter

LV-TI3 
Trinokular
TI3 Tubus

C-TB
Binokulartubus

LV-TT2 Trinokularer
Ergotubus

LV-CR
Erhöhungsmodul 35

Y-TV55
TV Tubus

P-I Tubus

P-CL    Platte

P-CS Senarmont-
Kompensator

P-CQ
Quarzkeil

P-TT2
Trinokular
Tubus

0,5×
Tubus
Einheit

P-TB
Binokulartubus

Y-TV
TV Tubus

PT Polarisator

P Achromat 
kondensor 

DF Trocken-
Kondensor

C-C Abbe-
Kondensor

C-C Achromat
Kondensor

LWD
Achromat
Kondensor

Achromat
2x-100x
Kondensor

D-C DIC 
Modul (trocken) 

D-C PH 
Modul

LV-CUD
Universeller
Kondensor
(trocken)

D-C
Dunkelfeldring

LV-C
2-4x Linsen

C-SP
Einfacher
Polarisator

D-DP
DIC Drehbarer
Polarisator

TU Plan Fluor EPI
Objektive

TU Plan Fluor EPI
Objektive
(1X Objektiv nicht 
verwendbar in Verbindung
mit Erhöhungsmodul) DI Objektive

C-OA 
15mm AdapterBIO CFI60

Objektive

LV-NBD5
BD5 
Objektivrevolver

LV-NU5
NU5 
Objektivrevolver

V-NU5I
NU5I 
ObjektivrevolverLV-NU5AI

U5AI 
Objektivrevolver

LV-NU5AC
U5AC 
Objektivrevolver

LV-NU5A
U5A 
Objektivrevolver

LU Objektivrevolver
Adapter

LV-INAD Objektivrevolver-Adapter
für autom. Objektiverkennung 

LV-NCNT-2
Objektivrevolver
Steuereinheit

V-T Photo  
Adapter 

C-Mount
Zoom
Adapter

TV Zoom
Linsen

C-Mount
TV Adapter

Relais
Linsen 1x

C-Mount
TV Adapter
0,35×0,45×0,6×

C-Mount
Adapter
VM2,5x

C-Mount
Adapter
VM4x

C-Mount 
TV Adapter A

C-Mount
Adapter
0,7x

LV-LP    Platte

L-DIC
DIC Prisma

L-DIHC
(Hoher Kontrast)
DIC Prisma

LV-DIC 
Schieber
Position A&B

D-C DIC 
Prismenschieber

LV-DIHC 
Schieber
Position A&B

D-DA 
DIC Analyzer

D-LP    Platte

C-N6
ESD6
Objektivrevolver

T

A

PP
Q

Q

PP

R

S

P

P’

P’

H

D

V

F
FF G

F
G

F
G

B

B

C-Mount CCD Kamera

B

A

C

H

B

A

H

C

D

V

E

B

A

H

C

D

V

E

Systemdiagramm
für LV150N/LV150ND/LV100NDA/LV100DA-U



LVDIA-U DIA-U Basis

C-ER 
Erhöhungsmodul

Y-IDP 
Doppelanschluss 
(100/0-55/45)

LV-DAF Autofokus-Einheit
(Zusammen mit
LV-IMA oder LV-FMA)

Y-IDP 
Doppelanschluss (0-100)

LV-HGFA 
HG Faseradapter

LVUEPI2-DLS
Adapter für
Doppellichtquelle

LV-S6 6x6 Objekttisch
(nur Auflicht)

LV-S64 6x4 Objekttisch
LV-S32
3x2 Objekttisch

P-GS2
G Objekttisch 2

LV-SRP
drehbarer Objekttisch

LV-SAD Tischadapter

NIU-CSRR2
Drehbarer Keramiktisch 
mit Rechtshandbedienung
und Träger

C-SR2S
Tisch mit 
Rechtshandbedienung
und 2S Träger

C-CT
Zentrier-
TeleskopCFI 15×CFI 10×CMCFI 10×MCFI 10×

LV-10×
ESD

CFI UW
10×M

CFI UW
10×

Messokular

Adapter

ø22ø25

C-HGFIF
HG Faser
1.5m/3m

C-HGFI
HG Vorzentrierte
Faserbeleuchtung
Intensilight 
(Manuell)

C-HGFIE
HG Vorzentrierte
Faserbeleuchtung
Intensilight 
(Motorisiert)

C-LHGFI
HG Leuchte

CFI TU EPI P
Objektive

TI 
Objektive

LV-TI
Adapter

P-N
N5 
Objektivrevolver

D-ND6
DIC 
Objektivrevolver

LV-PAB Würfel

Fluoreszenz
Filterblock

LV-FM
Fokussier-
modul

LV-FMA
Motorisiertes
Fokussier-
modul A

LV-UEPI2A Motorisiert universelle Auflichtbeleuchtung 2

LV-EPILED LED-Beleuchtung LED Steuerung

LV-UEPI2 Universelle Auflichtbeleuchtung 2

LV-UEPI-N Universelle Auflichtbeleuchtung

LV-IM
Fokussiermodul

LV-IMA
Fokussiermodul A

LV-ARM Basisarm

LV-PO Polarisator

LV-UPO Polarisator

LV-   P    Platte

D-FB 
Licht Balancer

NCB Filterschieber

LV-FLAN
FL Analysator

L-AN
Analysator

ND Filterschieber

P-AMH
Kreuztisch

LV-S6PL
ESD Platte

LV-S32PL
ESD Platte

LV-S32SGH
Glasobjekt-
träger

L-S6WH
Waferhalter
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S
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E

LV-ECON
E Steuerung

LV-LH50PC 
Vorzentriertes 
Lampenhaus

LV-HL50W 
12V-50W-LL 
Halogenlampe

(Erforderlich bei 
 zur Verwendung mit 
 LV-DIA-U)

12V-50W
Halogenlampe

TE Transformator
100W

YM-EPI 
3-3 Pin
Verlängerung Nr.

E

U
U

B

A

B

A



C-mount 
Adapter
0.55x

LV-TV 
TV Adapter

C-mount 
TV Adapter A

C-mount 
Adapter
0.7x

C-Mount CCD Kamera

0.5×
Tubus LV-TI3 

Trinokulartubus TI3 

C-TB
Binokular-
tubus F

GF
G

CFI 10×
LV-10×
ESD

CFI UW
10×

ø22ø25 FG

LV-NU5
NU5 
Objektivrevolver

A

C-N6
ESD6
Objektivrevolver

LU Objektivrevolver
Adapter

TU Plan EPI
Objektive

LE Plan
Objektive

L-DIC
DIC Prism

L-DIHC
(Hoher Kontrast)
DIC Prisma

LV-PO Polarisator

LV-UPO Polarisator

C

B

LV-CR 
Erhöhungsmodul 35

LV-S6 6x6 Objekttisch
LV-S32
3x2 Objekttisch

LV-S6PL 
ESD Plate 

LV-S32PL 
ESD Plate 

L-S6WH 
Wafer Holder6 

B

L-AN 
Analyzer 

LV150NL-LED EPI 

C

A

Systemdiagramm
für LV150NL

Alle Angaben ohne Gewähr. Dezember 2012     ©2006/2007/2008/2009/2011/2012 NIKON CORPORATION

Hinweis: Der Export der in dieser Broschüre genannten Produkte* unterliegt der Kontrolle gemäß dem japanischen Devisen- und Außenhandelsgesetz. Das entsprechende Exportverfahren ist bei einem Export aus Japan einzuhalten.
*Produkte: Hardware und die entsprechenden technischen Informationen (einschließlich Software)
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NIKON METROLOGY NV
Geldenaaksebaan 329
B-3001 Leuven, Belgium
phone: +32 16 74 01 00  fax: +32 16 74 01 03
Sales.NM@nikon.com

NIKON CORPORATION
Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 Japan
phone: +81-3-3216-2384  fax: +81-3-3216-2388
www.nikon-instruments.jp/eng/

NIKON METROLOGY EUROPE NV
tel. +32 16 74 01 01
Sales.Europe.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY GMBH
tel. +49 6023 91733-0
Sales.Germany.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY SARL
tel. +33 1 60 86 09 76 
Sales.France.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY, INC.
tel. +1 810 2204360
Sales.US.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY UK LTD.
tel. +44 1332 811349
Sales.UK.NM@nikon.com

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD.
tel. +86 21 5836 0050
tel. +86 10 5869 2255 (Beijing office)
tel. +86 20 3882 0550 (Guangzhou office)

NIKON SINGAPORE PTE. LTD.
tel. +65 6559 3618

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.
tel. +60 3 7809 3609

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD.
tel. +82 2 2186 8400

Weitere Niederlassungen und Vertretungen finden Sie unter www.nikonmetrology.com

VOR DEM BETRIEB DES SYSTEMS, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG.WARNUNG

Ryf AG
Bettlachstrasse 2
2540 Grenchen
tel  032 654 21 00
fax 032 654 21 09

www.ryfag.ch


